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(54) . Verfahren zur Bestimmung der Instrumentenhdhe bei elektromagnetischen Entfernungsmessern

(57) Das Verfahren zur Bestimmung der Instrumentenhohe von elektromagnetischen, insbesondere
elektrooptischen Entfernungsmessern ist fiir die Durchfihrung von Vermessungsarbeiten bestimmt. Es sol!
die bisher iibliche Messung der Instrumentenhthe mit MeRband oder MeRlatte ersetzen, die Messung der
Instrumentenhdhe vereinfachen und sicherer -gestalten und den Bedarf an MeBmitteln reduzieren. Hierzu
wird neben der Entfernung auch die Instrumentenhohe elektromagnetisch gemessen, und zwar mit Hilfe der
. ohnehin vorhandenen Sende-, Empfangs- und Auswertemittel durch eine in Alhidade und Limbus
‘befindliche Offnung, die im wesentlichen koaxial zur Stehachse des Entfernungsmessers verlauft. — Figur —
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Titel: Verfahren zur Bestimmung der Instrumentenhdhe
' i hei elektromagnetischen Entfernungsmessern

Anwendungsgebiet der Erfindung: _

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der
Instrumentenhdhe bei elektromagnetischen, insbesondere
elektrooptischen Entfernungsmessern, bei dem der Entfernungs—
messer iiber einem Bezugspunkt aufgestellt und eingerichtet
und der Abstand des Fernrohrs des Entfernungsmessers vom
Bezugspunkt gemessen wird. Sie wird verwendet bei der
Durchfithrung von‘Vermessungsarbeiten nit Hilfe von elektro-
magnetischen Entfernungsmesserne.

Charakteristik der bekannten technischen Iosungen:

Die Messung der Instrumentenhdhe wird im Verme ssungswesen
mit Hilfe eines MeS8bandes, einer MeBlatte oder eines MeB-
stabes durchgefithrt. Das MeBmittel wird am Bezugspunkt ange-
legt und der Abstand des Fernrohrs bzw. seiner Kippachse
daran abgelesen. Die auf diese Weise gemessene und abgele-
sene Instrumentenhéhe wird bei den modernen elektrooptischen
Entfernungsmessern {iber das Tastenfeld eines Bedienungspunk-
Yes von Hand in einen vorhandenen Rechner zur Reduktion von
Entfernungs— und/oder HShenmeBwerten eingegeben. Abgesehen
davon, daB ein derartiges Vorgehen wenig bequem und zeitauf-
wendig ist, beinhaltet es eine Reihe vonFehlerguellen,

dersn wichtigste die Messung selbst, die Ablesung der MeB-
werte, und die Eingabe des MeBwertes in den Rechner sind.
Kann die Eingabe in den Rechner nicht sofort erfolgen, so
muf der MeBwert erst notiert werden, wodurch der Zeitauf-
wand und die Anzahl der Fehlerquellen weiter erhSht werden.
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+ Ziel der Erfindungs
- Durch die Erflndung sollen die aufgezeigten Fehlerquellen

vermieden und der Gebrauch eines elektromagnetlschen Ent-
fernungsmessers verelnfacht werden.

Darlegung d des Wesens der Erflndung.

Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde, fir elektromag-
netische Entfernungsmesser ein Verfahren zur Bestimmung der
Instrumentenhohe aufzuzeigen, das manuelle Arbeiten weitest-

‘gehend ausschlieBt und einen Arbeitsablauf schafft, der die

automatische Registrierung der Instrumentenhdhe und ihre
Jederzeitige Abrufbarkeit zu verschiedenen Zwecken der
Rechnung und Reduktion ermdglicht.

GemdB der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch geldst, daB
am Bezugspunkt ein Reflektor zugeordnet wird, daB das Fern-
rohr vertikal auf den Bezugspunkt eingestellt wird und da8
der Abstand zum Bezugspunkt elektromagnetisch durch den Ent-
fernungsmesser bestimmt wird.

Bei einem elektrooptischen Entfernungsmesser mit vertikal

" ginstellbarem Fernrohr und einem durch Alhidade und Limbus |

im wesentlichen koaxial zur Stehachse hindurchgehendsn
Durchblick ist es auf diese Art und Weise moéglich, &dhnlich
einer Entfernungsmessung , durch die Betidtigung einer Taste -

. die Instrumentenhdhe 2zu messen und in einem zum Gerit ge-

horigen Speicher jederzeit zugriffbereit zu speichern. Das
erfindungsgemiBe Verfahren eribrigt auBerdem die Mitfiihrung
zusdtzlicher LéngenmeBgerite beil der elektrooptischen Ent-

fernungsmessung.

Die Erfindung wird nachstehend an Hand der schematischen
Zeichnung ndher erldutert.

Auf der Erdoberfliche 4 befindet sich ein vermarkter Boden-
punkt 2, suf dem ein Reflektor 3 justiert angeordnet ist.

Senkrecht ilber dem Bodenpunkt 2 ist auf einem Dreibein &4

ein elektrooptischar Entfernungsmesser 5 mit einem zwischen

zwei Kippachsenstiitzen 6; 7 drehbar gelagerten Fernrohr 8

und einem in Alhidade 9 und Limbus 410 vorgesehenem Durch-
3485
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blick 11 angeordnet, der koaxial zur Stehachse I-I; des Ge=-
rates verlauft. AuBerdem sind am Entfernungsmesser Bedie-
nungselemente 123 133 143 153 16 vorgesehen, die zur Aus-—
l6sung der Instrumentenhdhenmessung, der Entfennungsmessung,
der Winkelmessung, von Rechenoperationen und zur Eingabe
von Korrekturwerten dienen. Hierzu sind in den Kippadhsen—
stiitzen 6; ¥ optoslektronische Sende-, Empfangs—, Mel- und
Rechenmittel vorgesehen, die durch die Bedienungselemente
ausgelost werden. In der Zeichnung ist das zwischen den
Kippachsenstiitzen 6; 7 gelagerte Fernrohr 8 so um die zur
Stehachse L-L rechtwinklinge Kippachse K-K geschwenkt, dalB
die Fernrohrachse mit der Stehachse IL~L zusammenfdllt und
daB ein vom Entfernungsmesser 5 durch das Fernrohr 8 gesen-
detes Lichtstrahlenbiindel 17 durch den Durchblick 11 zum
Reflektor 3 und von diesem nach Reflexion nochmals durch
den Durchblick 11 zum Fernrohr 8 gelangte "

Durch Betitigen des'Bedienungselementes 12 werden die Aus-
sendung und der Empfang des Lichtstrahlenbiindels 17 zur
Messung des Abstandes der Kippachse K-K vom Bodenpunkt 2
veranlaft. Die so gemessene Instrumentenhohe wird einem 2zu
den Rechenmitteln gehdrenden Speicher zugefitart und/oder in
eirem Fenster 18 zur Anzeige gebracht.
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Verfahren zur Bestimmung der Instrumentenhdhe bei elektro- .
magnetischen Entfernungsmessern, bei dem der Entfernungs-
messer iber einem Bezugspunkt aufgestellt und eingerichtet
und der Abstand des Entfernungsmesserfernrohrs vom Bezugs~
punkt gemessen wird, gekennzeichnet dadurch, daB am'Bezugs-

‘punkt ein Reflektor angeordnet wird, daB das Fernrohr

vertikal auf den Bezugspunkt eingestellt wird und daB der
Abstend zum Bezugspunkt elektromagnetisch durch den Ent-
fernungsmesser bestimmt wird.

12.7'1979

Higrzu 13slte Zolchnungen
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